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Idari | Egitim | Arastirma
Cinsi 1;2\%'281 Amach | Amach | Amach
(Adet) | (Adet) (Adet)
Molekiiler Isin Epitaksi (MBE) Sistemi — Kristal Biiyiitme 1 1

Czochralski (CZ) Kristal Biiylitme Sistemi

Kyropoulos (KY) Kristal Biiyilitme Sistemi

Piiskiirtme (Sputtering) Sistemi — Ince Film Kaplama

Es-Piiskiirtme Sistemi

Vakum Termal Buharlastirma Sistemi

Donel Kaplama Sistemi

X-Isin1 Kirinim (XRD) Sistemi — Yapisal Analiz

Ikincil Iyon Kiitle Spektrometresi (SIMS)

Profilometre Sistemi

Atomik Kuvvet Mikroskobu (AFM) — Yiizey Karakterizasyonu

X-Isin1 Fotoelektron Spektrometresi (XPS)

Hall Etkisi Ol¢iim Sistemi — Elektriksel Karakterizasyon

Derin Seviye Transiyent Spektroskopisi (DLTS)

Akim-Gerilim (I-V) Olgiim Sistemi

Kapasitans-Gerilim (C-V) Olgiim Sistemi

Fotoliiminesans (PL) Sistemi — Optik Karakterizasyon

Fourier Doniistimlii Kizil6tesi Spektroskopisi (FTIR)

Spektroskopik Elipsometri (SE) Sistemi

Ultraviyole-Goriiniir (UV-Vis) Spektroskopisi

LED Karakterizasyon Sistemi

Nano-Miirekkepli Baski Sistemi — Mikro/Nano Baski

Aerosol Jet Baski (AJP) Sistemi

Maske Hizalama Sistemi (MJB4) — Temiz Oda

Islak Asindirma Sistemi

Kuru Asindirma Sistemi

Hizl Tavlama Sistemi (RTA)

Temiz Oda Altyap1 ve Yardimci Sistemleri
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